SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAQ TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAQ
COORDENACAQ DO CURSO DE MESTRADO EM EDUCACAO TECNOLOGICA

EDITAL N° 65, DE 13 DE JUNHO DE 2018
EDITAL DO PROCESSO PUBLICO PARA SELECAO E ADMISSAO DE ALUNOS
ESPECIAIS PARA O CURSO DE MESTRADO EM EDUCACAO TECNOLOGICA
-2°SEMESTRE LETIVO DE 2018 -

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE
MINAS GERAIS - CEFET-MG, autarquia federal de regime especial, torna piblico o processo
pablico para selegio e admissdo de alunos especiais para 0 Curso de Mestrado em Educacio

Tecnoldgica (recomendado pela CAPES).

1. DO HORARIO DAS AULAS
As disciplinas, ministradas no CEFET-MG, funcionam em hordrio diurno, de segunda a
sabado. Cada disciplina ocorrerd uma vez por semana, no turno da manha ou da tarde, salvo

casos excepcionais conforme especificidades descritas no hordrio de aula anexo ao Edital.

2. DA MODALIDADE
Sao considerados alunos especiais aqueles que tém matricula em regime de disciplina isolada
no Curso. E permitido cursar apenas 01 {uma) disciplina em regime de disciplina isolada no

mesmo semestre letivo.

3. INSCRICAO
3.1 Periodo de Inscri¢do: 26 a 27 de junho de 2018.

3.2 Link para inscrigio online:

https://sig.cefetmg.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=
3.3 Preencher o questiondrio disponibilizado no mesmo sitio eletrdnico.
3.4 Taxa de Expediente de Processo Seletivo: R$ 30,00 (trinta reais), a ser paga no Banco do
Brasil, utilizando a Guia do Recolhimento da Unido, conforme instrugdes encontradas no
endereco eletrdnico www.et.cefetmg.br.

3.4.1 Em hipétese alguma serd devolvida a Taxa de Expediente de Processo Seletivo.
3.5 A inscricio compreende a submissdo eletrénica da documentagao relacionada nos subitens
“a” a “f” abaixo, devidamente digitalizada:

a) Comprovante de quitagio da Taxa de Expediente de Processo Seletivo.
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b) Cépia do diploma de graduacio e pds-graduagio, se houver. Na auséncia do diploma
de graduacio devera ser apresentado documento equivalente e, ainda, outro documento que
comprove que o candidato estd em condigdes de concluir o curso de graduacio antes da
data de matricula.

c) Historico escolar do curso de graduacao.

d) Documento de identidade e CPF.

e) Curriculo Lattes, preferencialmente, ou curriculo vitae (comprovagio a posteriori),

f) Certidao de quitacao eleitoral, disponivel em

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-guitacao-eleitoral,

3.5.1 Considera-se documento equivalente, para efeito do disposto no subitem “c” acima,
aquele que comprove ter o candidato se graduado em estabelecimento oficialmente
reconhecido no pais ou igual diploma de estabelecimento estrangeiro, revalidado por érgio
competente.

3.6 Formuldrio de Inscri¢ao online, devidamente preenchido.

3.7 Nio serdo aceitas inscri¢des com documentacio incompleta.

4. NUMERO DE VAGAS
O namero de alunos especiais em cada disciplina serd determinado pelo professor que

ministrard a disciplina correspondente.

5. AVALIACAO
5.1 A avaliacdo dos candidatos para matricula em regime de disciplina isolada € realizada pelo
professor responsével pela disciplina.
5.2 Cabe ao Colegiado do Curso a aprovagio, em cardter conclusivo, da avaliagio realizada
pelos professores de cada disciplina.
5.3 A avaliagdo deverd compreender a andlise da documentacao apresentada pelo candidato,
incluindo diploma de graduacio, histdrico escolar de graduacio ¢ justificativa apresentada no

questionario online.

6. RESULTADO

6.1 O resultado, contendo a relagdo nominal dos candidatos classificados e aprovados, por
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disciplina, serd publicado até o dia 10 de julho de 2018 no quadro de avisos da Coordenacio do
Mestrado e no endereco eletronico www .et.cefetmg.br.

6.2 Além dos candidatos aprovados, a relagio nominal por disciplina poderd contemplar até
dois candidatos na categoria de excedentes. Havendo desistentes, os candidatos excedentes

serdo convocados para efetuar a matricula.

7. MATRICULA
7.1 O candidato aprovado devera requerer sua matricula, no dia 11 e 12 de julho de 2018, das
08 as 15 horas, na Secretaria do Curso de Mestrado em Educagio Tecnolégica do CEFET-MG,
na Av. Amazonas, 7.675, 5° andar, Campus II, Bairro: Nova Gameleira, Belo Horizonte/MG.
7.2 Documentagéo exigida no ato da matricula (original e c6pia):
a) Apresentar a versdo original de todos os documentos listados no item 3.5 deste Edital.
b) Formuldrio de Requerimento de Matricula para Alunos Especiais disponivel na
Secretaria do Curso de Mestrado em Educagio Tecnol6gica do CEFET-MG.
¢) Termo de Cessdao de Direitos Autorais e de Propriedade Intelectual em favor do
CEFET-MG, referente aos produtos decorrentes do periodo de sua atuacio como aluno
especial no Curso, devidamente preenchido e assinado.
d) Comprovante do recolhimento da Taxa de Matricula de Alunos Especiais, no valor de
R$ 70,00 (setenta reais), a ser paga no Banco do Brasil, utilizando a Guia do Recothimento

da Uni&o, conforme instru¢des encontradas no endereco eletronico www.et.cefetmg.br.

8 NORMAS APLICAVEIS
8.1 A inscricio dos candidatos no Processo Seletivo implica aceitagio das normas
estabelecidas: por esse Edital; pelo Regulamento do Curso de Mestrado em Educagio
Tecnol6gica; pelo Regimento Geral; pelo Estatuto do CEFET-MG; bem como na ciéncia do
calendario do processo seletivo divulgado no ato da inscrigo.
8.2 Perderd o direito a vaga o candidato que ndo se apresentar no(s) dia(s) fixado(s) para
matricula ou que nao entregar qualquer dos documentos mencionados neste Edital.
8.3 Cabera recurso do resultado divulgado, devendo esse ser interposto junto 2 Comissao de
Julgamento de Recurso, por meio da Secretaria do PPPGET, até as 15 horas do dia til seguinte
a publicacdo do resultado.

a) Os recursos serao julgados pela Comissdo de Julgamento de Recurso ¢ os resultados,
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divulgados no dia Gtil seguinte ao encerramento do periodo de recurso.

b) Para a interposicio do recurso, ndo serd disponibilizada ao candidato a sua avaliacio

feita pelo (s) professor (es).

9 CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou especiais serao resolvidos pelo Colegiado do Curso,

10 PRAZO DE VALIDADE
A validade deste Edital encerrard depois de decorrido 25% (vinte e cinco por cento) do segundo
semestre letivo de 2018. Para conhecimento de todos, determino que seja o presente Edital

afixado em lugar préprio e publicado no 6rgio oficial do Governo Federal.

Belo Horizonte, 13 de junho de 2018.

Prof. Dr. Flavio Antdnio dos Santos Prof. Dr. Conrado de Souza Rodrigues
Diretor-Geral do CEFET-MG Diretor de Pesquisa ¢ Pds-graduagio

Prof. Dr. Irlen Anténio Gongalves
Coordenador do Mestrado em Educacio Tecnoldgica
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